
焼却施設の維持管理に関する記録（平成２５年度）

1　処分した廃棄物の各月毎の種類、数量

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年度計
１号炉 t 692.77 2,260.28 2,224.22 1,421.03 405.34 2,213.54 32.63 1,631.47 2,186.98 2,232.36 2,037.76 951.39 18,289.77

２号炉 t 2,158.82 1,702.00 476.08 2,227.22 2,214.16 1,438.26 191.59 2,214.07 2,183.40 1,198.67 399.72 2,269.13 18,673.12

合　計 t 2,851.59 3,962.28 2,700.30 3,648.25 2,619.50 3,651.80 224.22 3,845.54 4,370.38 3,431.03 2,437.48 3,220.52 36,962.89

２　燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度、燃成炉中温度（すべての日平均の月平均値）
区　　分 月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 平均値

１号炉 ℃ 1,478 1,466 1,468 1,456 1,453 1,476 - 1,486 1,482 1,485 1,486 1,480 1,474
２号炉 ℃ 1,490 1,482 1,491 1,486 1,490 1,492 1,482 1,481 1,480 1,489 1,475 1,481 1,485
１号炉 ℃ 160 160 160 160 160 160 - 160 160 160 160 160 160
２号炉 ℃ 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
１号炉 ppm 0 0 0 0 1 0 - 2 1 1 2 1 1
２号炉 ppm 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1
１号炉 ℃ 1,478 1,466 1,468 1,456 1,453 1,476 - 1,486 1,482 1,485 1,486 1,480 1,474
２号炉 ℃ 1,490 1,482 1,491 1,486 1,490 1,492 1,482 1,481 1,480 1,489 1,475 1,481 1,485

連続測定 連続測定 連続測定 連続測定 連続測定 連続測定 連続測定 連続測定 連続測定 連続測定 連続測定 連続測定

※1　フロー図上の１にて測定

※2　フロー図上の２にて測定

※3　フロー図上の３にて測定

３　冷却設備、排ガス処理施設に堆積したばいじんの除去を行った日

１号炉
２号炉

１号炉
２号炉

４　ばい煙又はばい煙濃度測定結果

法規制値 協定値 １号炉 ２号炉 １号炉 ２号炉 １号炉 ２号炉 １号炉 ２号炉

- - - H25.5.1 H25.5.1 H25.9.13 H25.9.13 H25.12.20 H25.12.20 H26.2.28 H26.2.28
- - - H25.5.30 H25.5.30 H25.10.15 H25.10.15 H26.1.30 H26.1.30 H26.3.25 H26.3.25

K値=10 K値=1 ppm <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
0.08g/㎥以下 0.02g/㎥以下 g/㎥ <0.003 <0.003 <0.002 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
700mg/㎥N以下 30mg/㎥N以下 mg/㎥ 4.6 6.1 1.5 6.5 2.6 3.6 2.9 3.5
250ppm以下 45ppm以下 ppm 18 20 22 24 37 36 36 35

※3　フロー図上の３にて測定

５　排出される排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

法規制値 協定値 １号炉 ２号炉 １号炉 ２号炉 １号炉 ２号炉 １号炉 ２号炉

- - - H25.5.1 H25.5.1 H25.9.13 H25.9.13 H25.12.20 H25.12.20 H26.2.28 H26.2.28
- - - H25.5.30 H25.5.30 H25.10.15 H25.10.15 H26.1.30 H26.1.30 H26.3.25 H26.3.25

0.1/ng-TEQ/㎥以下 0.01/ng-TEQ/㎥以下 ng-TEQ/㎥ 0.00000027 0.00000021 0.00000018 0.00000045 0.00000012 0.00000015 0.00000018 0.00000020

※3　フロー図上の３にて測定

６　ＲＤＦ貯蔵サイロの清掃を行った日
年月日 年月日 年月日 年月日

H25.5.14 H25.9.17 H26.1.16 H26.3.5
H25.5.22 H25.9.27 H26.1.10 H26.3.13

結果の得られた年月日

区　　分

№１ＲＤＦ貯蔵サイロ

№２ＲＤＦ貯蔵サイロ

ばいじん又は焼却灰の燃成を
行う場合の焼成炉中温度※１

排ガス処理設備

塩化水素濃度

排ガスを採取した年月日

排ガス中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度

H26.2.3

年月日

H26.3.24～H26.3.26
H26.1.28～H26.1.30

年月日

H25.10.19～H25.10.22
年月日 年月日

集じん装置
H25.4.3 H25.8.13
H25.6.7 H25.10.15～H25.18

３回目 ４回目

窒素酸化物濃度

区　　分
規制値

単位
１回目 ２回目

４回目

排ガスを採取した年月日

結果の得られた年月日

硫黄酸化物濃度

ばいじん濃度

２回目 ３回目
区　　分

規制値
単位

１回目

固形化燃料

減温塔
H25.8.1～H25.8.3 H25.10.15～H25.10.17
H25.6.4～H25.6.6 H25.10.7～H25.10.9

煙突から排出される排ガス中
の一酸化炭素濃度※3

備　考

冷却設備 年月日 年月日

集じん器に流入する燃焼
ガス温度※2

区　　分

焼却量

燃焼室中の燃焼ガス温度及びばい
じん又は焼却灰の燃成を行う場合
の焼成炉中の温度※1

種　　類



フロー図


